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The 2nd International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical Calculations
（AMTC2）では⼀般参加者の⽅々によるポスター発表を募集致します。電⼦顕微鏡、理論計算、材
料ナノテクノロジーにおける最先端の情報⼊⼿、あるいは意⾒交換の場として、皆様の積極的なご参
加をお待ちしております。 

■アブストラクトの作成および提出 

ポスター発表者は研究結果，写真，図⾯などを含めた2ページのアブストラクトを作成して下さい。
作成の際にはアブストラクトのテンプレート（AMTC2_template.doc）をご利⽤下さい。作成した
アブストラクトは⼀つのpdfファイルに印刷可能な状態でご準備して頂いた上で電⼦メールにて事務
局宛（amtc2@jecs.org）に提出をお願い致します。 

 

■重要期⽇ 

アブストラクトの提出期限：    2010年2⽉28⽇ 

■シンポジウムトピックス

シンポジウムでは，最先端の電⼦顕微鏡と理論計算に関する下記の主要分野について議論します． 

1. 界⾯および粒界  
2. 電⼦線ホログラフィーおよびローレンツ顕微鏡  
3. 環境TEM  
4. モデリングおよびシミュレーション  
5. AMTC2 Special ~材料科学のフロンティア~  

■ポスターサイズ 

A0 (841 mm (w) × 1189 mm (h)) 

■お問い合わせ先 

担当者：堀⽥さやか 
株式会社 JTBサポート中部 
イベント＆コンベンションサービス/国際事業担当 
Phone: 052-541-2521     Fax: 052-541-2520 
E-mail: amtc2@jecs.org 

  

受理された論⽂はAMTC Lettersに掲載されます。 

 

Please send your abstract (in PDF format) by e-mail to 
the secretariat at amtc2@jecs.org 

テンプレート3枚⽬の"Copyright Transfer Agreement"に必要事
項をご記⼊、ご署名いただき、当事務局宛にご返送ください。 

ご返送は、ご記⼊済みの書類のPDFファイルをメールに添付してい
ただくか、下記番号宛にFAXにてご送信いただきますようお願いい
たします。 
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